




































































专利名称(译) 超声探头、超声成像设备及控制该超声成像设备的方法

公开(公告)号 CN104970825A 公开(公告)日 2015-10-14

申请号 CN201510117940.3 申请日 2015-03-17
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[标]发明人 朴成灿
姜周泳
金圭洪
金晶澔
朴修贤
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姜周泳
金圭洪
金晶澔
朴修贤

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 G01S15/8906 A61B8/4483 G01S7/52085 G10K11/343 B06B1/0622 G01S7/52038 G01S7/5208 G01S7
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/8979 G10K11/341

代理人(译) 姜长星

优先权 1020140044453 2014-04-14 KR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种超声探头、超声成像设备及控制该超声成像设备的方法。所述
超声探头包括：包含超声元件的超声阵列，所述超声元件被配置为接收
根据发射到相同目标区域的不同频率的超声波之间的干涉而从目标区域
产生的超声波；支撑框架，布置有超声元件。
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